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O trabalho apresenta um estudo de microestruturas tipo MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), especificamente
uma estrutura chamada “comb-drive” utilizada na construgdo de micro-acelerdbmetros e micro-filtros eletro-
mecanicos. Nos Ultimos anos esta estrutura atraiu a atencéo de pesquisadores e da indUstria, devido a possibilidade
de desenvolvimento de micro-sensores e filtros para aplicagdes RF. As principais caracteristicas da estrutura, capaz
de atrair tanto interesse, se deve a miniaturizacdo, funcionamento simples e eficiente, baixo custo de fabricacdo em
grande quantidade, flexibilidade de projeto, confiabilidade e possivel integracdo com circuitos eletrénicos. O
objetivo do estudo inclui a compreensdo do funcionamento eletro-mecénico, identificacdo das potencialidades,
limitagdes do processo de fabricacdo, obtencdo das propriedades mecénicas do material, caracterizacdo do
comportamento mecanico e formar bases para compreensdo do fendmeno da propagagdo de trincas, ja que este
trabalha sobre esforcos ciclicos. Os materiais utilizados na fabricacéo dos dispositivos, como o polisilicio, sdo pouco
suscetiveis a fadiga. Porém evidéncias experimentais permitiram verificar que o fendmeno acontece. Com o estudo
foi capaz de obter-se bons conhecimentos desta nova tecnologia de microssistemas, desde o processo de fabricagéo,
aplicabilidade e determinacdo de expressbes simples como ferramentas auxiliares em futuros programas de
projeto.(Fapergs)
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